






























































专利名称(译) 超声波探头和超声波设备

公开(公告)号 US20170027543A1 公开(公告)日 2017-02-02

申请号 US15/209935 申请日 2016-07-14

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 KIYOSE KANECHIKA

发明人 KIYOSE, KANECHIKA

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4455 A61B8/145 A61B8/4254 A61B8/4494 A61B8/5207 A61B8/4411 A61B8/14 B06B1/0629

优先权 2015149249 2015-07-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括形状类似薄板的壳体，并且具有作为超声波的发送/接收
表面的传感器表面，以及具有轴向方向的手部，并且在一端连接到壳体
的侧表面。轴向，侧表面穿过壳体的传感器表面。因此，可以拾取手部
以将超声探头设置到期望位置，并且可以在不中断操作的情况下检查从
任意方向观察的对象的内部断层图像。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b4fc4afd-5e95-4d00-973e-025cc7682e60
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057885839/publication/US2017027543A1?q=US2017027543A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170027543%22.PGNR.&OS=DN/20170027543&RS=DN/20170027543

